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Obudowa czujnika

1

Przedmiotemm wymnalazku jest obudowa czujnika
magnetoelastycznego pracujacego na skrecanie,
sluzacego do pomiaru sit w réznych dziedzinach
techniki.

Znane sg obudowy czujnikéw magneboelastycz-
nych dzielone w réznych ptaszczyznach. Moment
skrecajacy przenoszony jest przez Sruby reguluja-
ce lub inne sztywne elementy. Tak skonstruowane
obudowy nie dajg gwarancji uzyskania prawidio-
wego pomiaru sil oraz powtarzalno$ci pomiaru.

Celem wynalazku jest skonstruowanie takiej
obudowy czujnika magnetoelastycznego, kitora za-
pewnfialaby przenoszenie réwnych sit przy réwnym
sygnale oraz maksymalng powtarzalno§é pomiaru.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie obu-
dowy w ksztalcie prostopadio$cianu, w ktérej mie-
rzone sily sg‘ przemoszone przez plyte stykajaca
sie z czujnikiem poprzez kulki rozmieszczone w
ten sposéb, ze czujnik jest skrecany. Obudowa
czujnika wedlug wynalazku przedstawiona jest
na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok z przo-
du, fig. 2 — przekrdj A-A, a fig. 3 — przekrbj
B-B obudowy. N .

Obudowa czujnika 1 sktada sie ze skrzynki 2
w ksztalcie prostopadioSciany oraz piyty 3 sty-
kajacej sie w dwéch punktach z czujnikiem 1 po-
przez kulki 6 i 9 umiejscowione na przekatnej
piyty 3. Wewmngtrz obudowy 2 w dolnej jej czedci
znajduja sie wyciecia pod kulki 7, 8, na ktérych
spoczywa czujnik 1, przy czym kulki te rozmiesz-
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czone sg ma przeciwnej przekatnej niz kulki 6
i9.

Obudowa 2 czujnika 1 zamykana jest pokryws 4,
ktéra posiada wyciecie na kulke 5.

Obudowa czujnika wedbug wynalazku dziata w
sposdb opisany pomizej. Mierzona sila przyklada-
na jest do kulki 5, ktéra z kolei przenosi nacisk
na plyte 3. Wskutek tego, ze plyta 3 styka sie
z gbrng czescig czujnika za poSrednictwem dwéch
kulek 6 i 9 i ze czujnik 1 spoczywa na dnie réw-
niez na dwoéch kulkach umiejscowionych ma prze-
ciwnej przekatnej, czujnik 1 podlega skrecaniu
proporcjonalnemu do sily d'z1ala]agce] na kulke 5.
Po zdjeciu przytozonej sily C(le]lnlfk 1 na skutek
dzialania sil sprezystych wraca do pierwotnego
potozenia.

Obudowa wediug wynalazku posiada prOSrta bu-
dcwe i malg objeto§é, gwarantbuje powtarzalno§é
pomiaréw i dokladno§¢ wskazan czujnika.

Zastrzezenie patentowe

Obudowa czujnika magnetoelastyeznego, zna-
mienna tym, ze w celu przenoszenia sily na czuj-
nik (1) pomiedzy czujnikiem i plyta przenoszacd
(3) na przekgtnej czujnika znajdujg sie kulki (6,
i 9) ordz pomiedzy czujnikiem (1) i dnem obudo-
wy (2) kulki (7 i 8), przy czym kulki (6 i 9) umiesz-
czone sg na przeciwnej przetkar‘meg w stosunku do
kulek (7 i 8).
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